RIOM Chapadlo monokrystalu
S.T.0.

Vyuziti:

Chapadlo monokrystalu je technologické zafizeni umoznujici manipulaci
s monkrystaly urcitého prGméru v pracovnim prostoru daném dosahem
manipulatoru nebo jefabu, na kterém bude zavésen.

Technicky popis zakladniho provedeni:
Chapadlo monokrystalu se sklada z hlavniho nosniku, na némz je

upevnéno linearni vedeni pro posuv konzol €elisti, pneumatické upinaci
vélce a madlo se zavésnym okem. Na konzolach E&elisti jsou upevnény
Celisti monokrystalu.

Chapadlo je uréeno pro zavéSeni na hak kladkostroje adekvatni nosnosti.
Chapadlo monokrystalu je ur€eno pro manipulaci s monokrystalem o
priméru 200 mm, maximalni délky 400 mm a maximalni hmotnosti 40 kg.
Pro funkénost pneumatického systému je nutny pfivod tlakového
vzduchu 6 bard.

Pfi vypadku vzduchu a upnutém bFfemeni je pomoci bezpeénostniho
ventilu zajisténo sevieni Celisti chapadla az do znovuobnoveni dodavky
tlakového vzduchu.

Zakladni technické parametry:

Nosnost: 40 kg

Rozméry monokrystalu: pradmér 200 mm, max délka 400 mm
Systém uchopeni: pneumatické upinaci valce

Vlastni hmotnost: 20 kg

rozmeéry chapadla: 430 x 670 x 270mm

Napajeni zafizeni: stlaCeny vzduch 6 bar



Chapadlo monokrystalu

Realizace:
ON Semiconduktor CR, Roznov pod Radhostém 2017 1 ks
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